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504178-2026 - Sutaz

Spanielsko — Elektronické integrované obvody a mikrosustavy — Suministro, instalacion y puesta
en funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y
un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim
Tovary

1. Kupujuci

1.1. Kupujuci
Uradny nazov: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-mail: contratacion@upv.es
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejnopravna institucia pod kontrolou
regionalneho organu
Cinnost verejného obstaravatela: Vzdelavanie

2. Postup

21. Postup
Nazov: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unién, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucién nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccidn de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identifikator postupu: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Interny identifikator: MY26/ITEAM/S/55
Druh postupu: Verejna sutaz
Postup je zrychleny: nie
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21.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavna klasifikacia (cpv): 31712110 Elektronické integrované obvody a mikrosustavy

2.1.2. Miesto plnenia
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Krajina: Spanielsko

2.1.3. Hodnota
Predpokladana hodnota bez DPH: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. VSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU

2.1.6. Dovody na vylucéenie
Zdroje dovodov na vylucenie: Oznamenie
Konflikt zaujmov z dévodu ucasti na postupe obstaravania: Conflicto de intereses debido a
que el licitador haya participado en el procedimiento de contratacién objeto de este contrato.

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0000
Nazov: Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unién, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucion nanometrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en fotonica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacion de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Interny identifikator: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
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Hlavna klasifikacia (cpv): 31712110 Elektronické integrované obvody a mikrosustavy

5.1.2. Miesto plnenia
NizZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Krajina: Spanielsko

5.1.3. Predpokladané trvanie
Datum zadatia: 01/11/2026
Datum konca trvania: 01/06/2029

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Projekt verejného obstaravania Uplne alebo &iasto&ne financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vladnom obstaravani (GPA): nie

5.1.7. Strategické verejné obstaravanie
Ciel strategického verejného obstaravania: Ziadne strategické verejné obstaravanie
Pristup zamerany na znizovanie environmentalnych vplyvov: Iné
Podporovany socialny ciefl: Iné

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Oznamenie
Kritérium: Celkovy ro€ny obrat
Popis vyberového kritéria: Cifra anual de negocio

Kritérium: Referencie na $pecifikované dodavky
Popis vyberoveého kritéria: Trabajos realizados

5.1.10. Kiritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 4
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 10
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 10
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN TIEMPO
REAL.
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 6
Kritérium:
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Typ: Kvalita

Opis: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 4

Kritérium:

Typ: Cena

Opis: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 66

5.1.11. Suatazné podklady
Adresa sutaznych podkladov: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povinna
Adresa na predkladanie: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Jazyky, v ktorych mozno predloZit ponuky alebo Ziadosti o u€ast: Spaniel€ina
Elektronicky katalég: Nie je povolena
Lehota na prijimanie ponuk: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) vychodoeuropsky €as,
stredoeurdpsky letny ¢as
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat platna: 2 Mesiace
Informacie o verejnom otvarani ponuk:
Datum otvorenia: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky €as, stredoeurdpsky
letny Cas
Miesto: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Podmienky zmluvy:
Plnenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Podmienky tykajuce sa plnenia zmluvy: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Elektronicka fakturacia: Povolena
Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: nie
Bude sa vyuzivat elektronicka platba: nie

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskiimanie
Organizacia pre preskumanie: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia -
Universitat Politécnica de Valéncia
Informacie o lehotach na preskimanie: Advertir a los interesados que el presente acto pone
fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el 6rgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de
la recepcion de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran
optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion, en el plazo de un mes,
ante el mismo érgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-
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Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resoluciéon es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el 6rgano de contratacién
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacién, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania: Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Registracné ¢islo: 40000260000071
Registracné Cislo: Q4618002B
Mesto: Valencia
PSC: 46022
NizSia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Krajina: Spanielsko
Kontaktné miesto: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-mail: contratacion@upv.es
Telefon: 963877406
Internetova adresa: http://www.upv.es
Profil kupujuceho: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Ostatné kontaktné miesta:
Uradny nazov: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Mesto: Valencia
PSC: 46022
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Madrid (ES300)
Krajina: Spanielsko
E-mail: contratacion@upv.es
Telefon: +34 963877406
Internetova adresa: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Ostatné kontaktné miesta:
Uradny nazov: Universitat Politécnica de Valéncia
Mesto: Valencia
PSC: 46022
NizSia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Krajina: Spanielsko
Internetova adresa: http://www.upv.es/entidades/CYO/
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Roly tejto organizacie:

Kupujuci

Organizacia pre preskumanie

Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16

Datum odoslania oznamenia: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky ¢as,
stredoeurdpsky letny Cas

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: Spaniel€ina

Cislo uverejnenia oznamenia: 504178-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 138/2026

Datum uverejnenia: 21/07/2026
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